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Wymagania wstępne: 
Wymagana jest znajomość podstaw mechatroniki, elektroniki i informatyki.
Limit liczby studentów: 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką projektowania w mechatronice. Teorią i techniką systemów. Modelowaniem i symulacją w analizie systemów mechatronicznych. Zasilaczami i sterownikami napędów, elementami wykonawczymi i sensorycznymi w mechatronice. Badaniami charakterystyk układów mechatronicznych. Mechatronicznymi układami pozycjonującymi i robotami mobilnymi. Mikromechanizmami i mikrorobotami. Zaprojektowanie interdyscyplinarnego urządzenia wraz z procesem technologicznym i dokumentacją: serwisową, użytkownika, techniczno ruchową.
Treści kształcenia: 
W: Metodyka projektowania w mechatronice. Teoria i technika systemów. Modelowanie i symulacja w analizie systemów mechatronicznych. Zasilacze i sterowniki napędów, elementy wykonawcze i sensoryczne w mechatronice. Badania charakterystyk układów mechatronicznych. Mechatroniczne układy pozycjonujące i roboty mobilne. Mikromechanizmy i mikroroboty. L: Projekt interdyscyplinarnego urządzenia wraz z procesem technologicznym i dokumentacją: serwisową, użytkownika, techniczno ruchową.
Metody oceny: 
brak
Egzamin: 
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